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摘要(译)

检查装置自动执行检查，包括：通过电源检查部分检查从主超声波观察
单元向超声波内窥镜供电的电源;通过传输信号检查部分检查从主超声波
观察单元到超声波内窥镜的传输信号Tx和3D驱动时钟;由编码器检查A相
和Z相的部分;通过代码检查部分检查扫描仪代码和从超声波内窥镜到主
超声波观察单元的频率代码;并且，通过位置传感器信号检查部分检查从
超声波内窥镜到主超声波观察单元的位置传感器信号。
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